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@ Verfahren zum Aufbringen einer Silicium-Schicht auf Fasern.

@ Die Erfindung betrifft ein kontinuierliches Verfah-
ren zum Beschichten von Faserbiindeln, insbeson-
dere von Kohlenstoff-Fasern, mit einer Schicht aus
Silicium, welches als Carbid, Oxid, Nitrid, Silicium-
Kohlenstoff-Wasserstoff-Plasmapolymere oder in ele-
mentarer Form vorliegt, durch Hochfrequenz-Katho-
denzerstdubung. Die beschichteten Fasern sind ins-
besondere zur Herstellung von Kunstsioff-Verbund-
werkstoffen geeignet.
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